Prace je uvedena popisem zéakladnich vlastnosti povrchovych plazmonl $ificich se podél rozhrani
kov-dielektrikum a podél struktury s tenkym kovovym filmem obklopenym z obou stran dielektriky se
shodnym indexem lomu. Je ukéazano, Ze na symetrické struktufe s tenkou vrstvou kovu lze vybudit dva
typy vidl vazanych povrchovych plazmon( - long-range povrchovy plazmon a short-range povrchovy
plazmon. Daéle je poskytnuta struéna reserSe vénovana pouZziti téchto typl povrchovych plazmond v
optickych senzorech. Je navrZzena difraktivni vrstevnata struktura, ve které se vazané vidy povrchovych
plazmond excituji na struktufe tvofené tenkym zlatym filmem obklopenym dielektriky s podobnymi
indexy lomu. S pouzitim rigordzni integralni metody je difraktivni struktura optimalizovana pro aplikaci
v senzoru s povrchovymi plazmony. Difraktivnich struktury s optimalnimi parametry jsou pfipraveny a
charakterizovany opticky a s pouZitim mikroskopu atomovych sil. V' zavéru je demonstrovana aplikace
pripravenych difraktivnich struktur v senzoru s povrchovymi plazmony a modulaci vinové delky.



